慈濟學校財團法人慈濟大學 研發處 電子顯微鏡室 儀器借用申請書
【慈濟志業體及校外使用者】

	機關/學校名稱
	
	單位
	
	單位主管/指導教授
	

	使用者姓名
	
	電話
	
	電子信箱
	

	樣品名稱
	

	樣品處理過程
	

	申請借用之項目
	□TEM上機  □SEM上機  □超薄切片機  □代切超薄切片
□元素分析  □臨界點乾燥機  □離子覆膜機(Au)
□TEM樣品前處理  □SEM樣品前處理  □製作支持膜  □負染色

	【注意事項】
1. 以本實驗室服務之成果發表時，需將「慈濟學校財團法人慈濟大學研發處電子顯微鏡室」列於致謝欄。

2. 本實驗室之樣品規定
《TEM穿透式電子顯微鏡樣品》
· 試片（銅網）直徑為3.05 mm。
· 試片若具有毒性、感染性、腐蝕性、強磁性、揮發性，或經電子束撞擊後會分解而礙及真空者，恕不受理。 
《SEM掃描式電子顯微鏡樣品》
· 樣品最大直徑不超過100 mm，最大高度不超過17 mm。 
· 樣品需符合以下條件: (1)乾燥不含水分，在真空中無揮發性。(2)需導電，不導電樣品需經鍍膜處理。(3)具磁性之樣品必須完全消磁。
· 樣品若需做臨界點乾燥者，請於上機觀察日前預約申請。 
· 試片若具有毒性、感染性、腐蝕性及低熔點者，恕不受理。
3. 粉末、高分子等特殊樣品須確實處理後，始可上機觀察，若因處理不當造成儀器污染或損壞時，須負責賠償全數儀器維修費用。
4. 對樣品有任何欺瞞行為，造成技術人員受傷或儀器損傷，需負法律責任及全額賠償。
5. 首次預約或對樣品前處理有疑問者，請與本實驗室(03-8565301分機2142)聯絡，以確定樣品觀察之可行性。
若您同意注意事項中所有規定，請於下方簽名
使用者:                  (日期:          )
單位主管/指導教授:                 (日期:            )
電子顯微鏡室主管:                 (日期:             )


